Аннотация программы 
12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения
Наименование программы: Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения 

Цели программы: подготовка специалистов в области электронных и оптоэлектронных приборов и систем, оптотехнических устройств специального назначения для научно-исследовательских и производственных организаций атомной и других высокотехнологичных отраслей промышленности, обладающих универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими их социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Срок обучения: по очной форме обучения 5лет.

Выпускающая кафедра: Кафедра специального приборостроения СарФТИ НИЯУ МИФИ.

Область профессиональной деятельности: научно-исследовательская, проектно-конструкторская, информационно-аналитическая, организационно-управленческая, эксплуатационная; разделы науки, техники и технологии по направлениям, связанным с исследованием, проектированием, организацией производства и эксплуатацией электронных и оптико-электронных приборов и систем специального назначения, оптоэлектронных информационно-измерительных приборов и систем, источников и приемников оптического излучения.

Объекты профессиональной деятельности: физические процессы, характеризующие распространение и взаимодействие с веществом электромагнитного излучения оптического и радиодиапазона; электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения, предназначенные для получения, хранения и обработки информации; технологии получения, хранения и обработки информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и систем специального назначения.
Особенности учебного плана: учебный план построен в соответствии с ОС ВО НИЯУ МИФИ с учетом требований, предъявляемых предприятиями ГК «Росатом» как основного потребителя выпускников. Образовательная траектория специалиста формируется с учетом его интересов выбора дисциплин. Профессиональный цикл направлен на изучение специальных дисциплин, определяемых направлением будущей производственной деятельностью и включает изучение современных инновационных способов получения и обработки информации, а так же разработки, конструирования и технологии производства специальных электронных и оптоэлектронных устройств и приборов. 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется в тесной связи с работами, проводимыми на кафедре и в подразделениях Российского ядерного центра – ВНИИЭФ. 

Выпускники кафедры получают подготовку для решения широкого круга задач в интересах научно-исследовательских и производственных организаций атомной и других высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства выпускников:

Российский Федеральный Ядерный Центр ВНИИЭФ; предприятия ГК «Росатом».
